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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體結構，包括：一基板，具有一表面；一第一摻雜區，形成於該基板中；一第
二摻雜區，形成於該基板中；一第三摻雜區，形成於該基板中，其中該第三摻雜區位於

該第一摻雜區與該第二摻雜區之間，並電性隔離該第一摻雜區與該第二摻雜區；一第四

摻雜區，形成於該基板中，為該第二摻雜區所包圍；一閘極摻雜區，形成於該基板中，

為該第四摻雜區所包圍；一源極摻雜區，形成於該基板中，位於該第二摻雜區內；一汲

極摻雜區，形成於該基板中，位於該第二摻雜區內；以及多個隔離結構，形成於該基板

中，位於該閘極摻雜區與該源極摻雜區之間，以及位於該閘極摻雜區與該汲極摻雜區之

間，其中該基板為一 N型矽基板，該第一摻雜區、該第二摻雜區、該源極摻雜區、以及
該汲極摻雜區為 P型摻雜區，該第三摻雜區、該第四摻雜區、以及該閘極摻雜區為 N型
摻雜區。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體結構，其中該第三摻雜區的厚度介於 200~300奈
米。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體結構，其中該第三摻雜區的寬度大於或等於該第二
摻雜區的寬度。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體結構，其中該第三摻雜區具有一底部與一頂部，該
底部接觸該第一摻雜區，該頂部接觸該第二摻雜區。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之半導體結構，其中該第三摻雜區的該頂部與該基板的該表
面的距離介於 5-7微米。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體結構，其中該第三摻雜區與該第四摻雜區之間的該
第二摻雜區定義出一通道。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之半導體結構，其中該等隔離結構為淺溝槽隔離物。
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8.　一種半導體結構的製造方法，包括：提供一基板，其中該基板為一 N型矽基板；實施一
第一佈植製程，以於該基板中形成一第一摻雜區；形成多個隔離結構於該基板中；實施

一第二佈植製程，以於該基板中形成一第二摻雜區；實施一第三佈植製程，以於該基板

中形成一第三摻雜區，其中該第三摻雜區位於該第一摻雜區與該第二摻雜區之間，並電

性隔離該第一摻雜區與該第二摻雜區；實施一第四佈植製程，以於該第二摻雜區內形成

一第四摻雜區；實施一第五佈植製程，以於該第四摻雜區內形成一閘極摻雜區；以及實

施一第六佈植製程，以於該第二摻雜區內形成一源極摻雜區與一汲極摻雜區，使得該等

隔離結構位於該閘極摻雜區與該源極摻雜區之間，以及位於該閘極摻雜區與該汲極摻雜

區之間，其中該第一佈植製程、該第二佈植製程、以及該第六佈植製程以 P型摻質進行
佈植，該第三佈植製程、該第四佈植製程、以及該第五佈植製程以 N型摻質進行佈植。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之半導體結構的製造方法，其中該第三佈植製程的佈植劑量
介於 1×1013至 8×1013。

10.   如申請專利範圍第 8項所述之半導體結構的製造方法，其中該第三佈植製程的佈植能量
介於 20至 60KeV。

圖式簡單說明

第 1圖係根據本揭露之一實施例，一種半導體結構的剖面示意圖；第 2A-2E圖係根據本
揭露之一實施例，一種半導體結構製造方法的剖面示意圖。

第 3圖係根據本揭露之一實施例，一種半導體結構的剖面示意圖；第 4A-4E圖係根據本
揭露之一實施例，一種半導體結構製造方法的剖面示意圖；第 5圖係根據本揭露之一實施
例，一種半導體結構的電性測試圖；第 6圖係根據本揭露之一實施例，一種半導體結構的電
性測試圖。
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